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(54) Vorrichtung zur Ausbildung von Bewegungsfugen zwischen auf einem Rohboden verlegten
Bodenbelagsfeldern

(57) Vorgeschlagen wird eine Vorrichtung zur Aus-
bildung von Bewegungsfugen zwischen auf einem Roh-
boden 4 verlegten Bodenbelagsfeldern 6, bei der jeweils
Begrenzungsprofile 1 an den die Fuge begrenzenden
Bodenbelagskanten bzw. im entsprechenden Befesti-
gungsmörtel 3 angebunden sind, wobei beide Begren-

zungsprofile 1 parallel zu den Bodenbelagsfeldern
schiebend miteinander verbunden sind. Dabei sind die
beiden Begrenzungsprofile 1 etwa im Querschnitt U-för-
mig ausgebildet. Vorzugsweise bilden die beiden Be-
grenzungsprofile 1 in ihrer gegeneinander gerichteten
schiebenden Verbindung gemeinsam etwa einen Dop-
pel-T-Querschnitt.
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